Formato de Carta Descriptiva

l. Identificadores de la asignatura

Instituto: Ingenieria y Tecnologia Modalidad: Presencial
Departamento: Eléctrica y Computacion
Créditos: 6
Materia: Peliculas delgadas
Programa: Maestria en Ingenieria Eléctrica Caracter: Obligatoria
Clave: MIE-0015-15
Tipo: Curso
Nivel: Principiante
Total, horas por Horas por Horas por
. semana
semana: semana teoria: P
practica:
3 horas 3
Il. Ubicacion
Antecedentes: Clave
Ninguno
N/A
Consecuente: Clave
Ninguna N/A
lll. Antecedentes

Conocimientos: : Fundamentos basicos de quimica, fisica y fisicoquimica. Caracterizacion de
materiales.

Habilidades: El estudiante analizara de manera general los diferentes campos de aplicacién de
las peliculas delgadas (PD) y los fundamentos de su preparacion por métodos fisicos y
quimicos. Ademas, adquirira los conocimientos basicos para comprender los procesos de
formacién, crecimiento y transformaciones de PD preparadas por métodos quimicos. Aplicara e
interpretara las diferentes técnicas de caracterizacion fisica, quimica y microestructural.

Finalmente conocera sobre el estudio de propiedades de PD y evaluara las posibles




aplicaciones.

Actitudes y valores: El estudiante sera capaz de preparar, caracterizar y aplicar PD en diferentes
campos de la ciencia de materiales (dispositivos flexibles en electrénica, opto electronica,
fotocatalisis, recubrimientos aplicaciones opticas, recubrimientos resistentes al desgaste y
sensores).

IV. Propésitos generales
La asignatura de peliculas delgadas (PD) se considera fundamental ya que es una rama de la

ciencia por muchos de los adelantos en cuanto a desarrollo de dispositivos electronicos flexibles
y microelectrénicos, recubrimientos con aplicaciones 6pticas, recubrimientos resistentes al
desgaste y sensores.

El Maestro en Ingenieria Eléctrica debe tener la visién en la aplicacién de PD, para esto debe
adquirir el conocimiento amplio sobre el desarrollo y caracterizacion de PD, adquiriendo los
conocimientos basicos para la comprension de formacion, crecimiento y transformaciones de PD
preparadas por métodos fisicos y quimicos.

También el Maestro en Ingenieria Eléctrica debe aplicar e interpretar los resultados arrojados de
las diferentes técnicas de caracterizaciéon para PD para finalmente ser capaz de medir algunas
propiedades fisicas, quimicas y microestructurales.

Estos conocimientos contribuiran a ampliar las posibilidades de empleo y el nivel competitivo de
los futuros egresados.

V. Compromisos formativos

Intelectual: El estudiante reconoce la importancia del desarrollo de peliculas delgadas en el area de
ciencias de la ingenieria como una herramienta fundamental en el desarrollo de novedosos materiales,
adquiriendo conocimiento sobre el desarrollo de PD, caracterizacion y estudio de sus propiedades finales.
Humano: El estudiante reconoce la importancia de PD en el desarrollo de novedosos materiales, lo que
involucra un conocimiento completo hacia esta linea de investigacion en pleno desarrollo en México
teniendo la visién hacia desarrollos tecnolégicos y cientificos importantes en nuestra comunidad.

Social: Con los conocimientos alcanzados el estudiante buscarad generar aplicaciones de las peliculas
delgadas en el desarrollo de dispositivos electrénicos flexibles y microelectrénicos, recubrimientos con
aplicaciones opticas, recubrimientos resistentes al desgaste y sensores, acordes a las necesidades de su
formacion profesional y aplicable en su que hacer profesional.

Profesional: El estudiante buscara reflejar las habilidades y conocimientos adquiridos en su disciplina de
formacion profesional, tanto a nivel personal como dentro de su dmbito de cultura social. El estudiante

trabaja de forma individual y en equipo.




VI. Condiciones de operacion

Espacio teoria:  aula tradicional

Espacio
practico: Ninguno

Poblacién
deseable:

Material de uso frecuente:
A) Candény computadora
portatil
B) Proyector

Condiciones especiales:
No Aplica

Mobiliario:

Mesas y sillas

VII. Contenidos y tiempos estimados

Ponderacion
Moédulo 1
Introduccion a
tecnologia de
peliculas
delgadas.

12.5%
El alumno
comprendera el
contenido del
curso y los
criterios de
evaluacion, tipos
de depositos de

peliculas Horas
delgadas. 6




Ponderacion

18.75%

Moadulo I

Crecimiento,
microestructura

Ponderacion




Modulo IIT

Métodos Fisicos

18.75%

Modulo IV

Métodos
Quimicos Ponderacion




Médulo V
Peliculas
Orgéanicas

25%

Ponderacion

25%

Horas
12

Deposito por inmersion | peliculas delgadas




- o . . . . Horas
Estabilidad térmica de | superficies mediante | de modificar y activar

monocapas deposicion de superficies mediante

1 1 L 1 . 1 1l
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VIIl. Metodologia y estrategias didacticas

e  Presentaciones: Maestro-Grupo, Alumno-Grupo.
¢ Intercambio de informacién personalizada.
e Tareas de investigacion (preparacion de presentaciones de los estudiantes)

e  Retroalimentaciéon por repasos informales

IX. Criterios de evaluacién y acreditacién

a) Institucionales de acreditacion:

Acreditacion minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos

Callificacion integrada final minima de 8.0

b) Evaluacion del curso

Acreditacion de los mddulos mediante los siguientes porcentajes:

Modulo | 12.5%

Modulo Il 18.75%

Maodulo Il 18.75%

Modulo IV 25%

Modulo V 25%

Total 100 %
X. Bibliografia

Bibliografia Obligatoria

1. The materials science of thin films, Milton Ohring, ISBN 0-12-524990-X

2. Handbook of thin-film deposition processes and techniques, Krishna Seshan, ISBN: 0-8155-
1442-5

3. Thin film materials technology, Kiyotaka Wasa, ISBN: 0-8155-1483-2

4. Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings: Science. Peter M. Martin, ISBN
13;978-0-8155-2031-3
5. Handbook of thin-film deposition processes and techniques, Krishna Seshan, ISBN: 0-8155-



http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Milton+Ohring%22

| 1442-5

Xl. Perfil deseable del docente

Doctorado en ciencias de los materiales.

XIl. Institucionalizacion

Responsable del Departamento: Ismael Canales Valdiviezo
Coordinador/a del Programa: Amanda Carrillo Castillo

Fecha de elaboracion: 12/Diciembre/2014
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